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18603 1 IEE1533 [Fundamentos de Teoria Electromagnética Vanzi Leonardo 100 58 Remoto/presencial CLAS = 1:1400 a 1520; W:1400 a 1520; AYU = V:1400 a 1520;
10738 1 IEE2103 [Sefales y Sistemas Irarrazaval Pablo 130 90 Remoto/presencial CLAS = 1:1130 a 1250; W:1130 a 1250; TAL = V:1130 a 1250;
20417 1 IEE2113 |Teoria Electromagnética Guesalaga Andres 75 45 Remoto/presencial CLAS = M:1130 a 1250; J:1130 a 1250; AYU = V:1700 a 1820;
10761 1 IEE2123 |Circuitos Eléctricos Abusleme Angel 140 124 Hibrido CLAS = 1:1000 a 1120; W:1000 a 1120; V:1000 a 1120;
10780 1 IEE2183 [Laboratorio de Mediciones Eléctricas Garcés Cristian 44 39 Remoto/presencial LAB = W:1400 a 1820;

10789 1 IEE2213 [Maquinas Eléctricas Rojas Felix 61 49 Hibrido CLAS = 1:1000 a 1120; W:1000 a 1120; V:1000 a 1120;
10821 1 IEE2273 |Laboratorio Maquinas Eléctricas Dixon Juan 20 11 Remoto LAB = M:0830 a 1250;

23964 2 IEE2273 |Laboratorio Maquinas Eléctricas Garcés Cristian 12 12 Remoto/presencial LAB = M:1400 a 1820;

27090 3 |EE2273 |Laboratorio Maquinas Eléctricas Saez Ricardo 12 12 Remoto/presencial LAB = V:0830 a 1250;

10828 1 IEE2313 |Sistemas de Potencia Negrete Matias 60 14 Remoto/presencial CLAS = 1:1530 a 1650; W:1530 a 1650; V:1530 a 1650
10835 1 |EE2413 |Electrénica Garcés Cristian 60 60 Remoto/presencial CLAS = 1:1130 a 1250; W:1130 a 1250; V:1130 a 1250;
19599 1 |EE2433 |Disefio Circuitos Integrados Abusleme Angel 1 1 Remoto

16915 1 IEE2463 |Sistemas Electrénicos Programables Sanchez Felipe 61 23 Remoto/presencial CLAS = V:0830 a 0950; LAB = L:1000 a 1120; W:1000 a 1120;
16927 1 IEE2473 |Laboratorio de Electrénica Analdgica y Digital |Garcés Cristian 44 29 Remoto/presencial LAB = V:1400 a 1820;

16928 1 |EE2514 |Comunicaciones Digitales Oberli Christian 15 3 Remoto CLAS = M:1000 a 1120; J:1000 a 1120;

16929 1 IEE2573 [Laboratorio de Telecomunicacion Garcés Cristian 14 9 Remoto/presencial LAB = V:0830 a 1250;

10942 1 IEE2613 |Control Automatico Torres Miguel 60 55 Presencial CLAS =1:1130 2 1250; W:1130 a 1250; V:1130 a 1250;
21888 1 |EE2683 |Laboratorio de Control Automatico Acuiia David 18 17 Remoto/presencial LAB = L:1400 a 1820;

10956 2 |EE2683 |Laboratorio de Control Automatico Acufia David 18 17 Remoto/presencial LAB = W:1400 a 1820;

26153 1 IEE2693 |Electro Optica GL laga Andres 10 4 Remoto/presencial CLAS = M:1400 a 1520; J:1400 a 1520

10962 1 IEE2713 |[Sistemas Digitales Abusleme Angel 70 65 Remoto/presencial CLAS = M:1000 a 1120; J:1000 a 1120; AYU = W:1700 a 1820;
14123 1 IEE2714 |Fundamentos de Procesamiento de Imagenes |Mery Domingo 31 30 Remoto/presencial CLAS = M:1130 a 1250; J:1130 a 1250;

10992 1 IEE2913 |Disefio Eléctrico (Capstone) Marianov Vladimir 42 38 Remoto/presencial CLAS = W:1700 a 1820;

23965 1 IEE3002 |Optimizacion Avanzada en Ingenieria Eléctrica |Lorca Alvaro 60 36 Remoto/presencial CLAS = L:1400 a 1520; L:1530 a 1650;

11040 1 |EE3243 |Electrénica de Potencia Pereda Javier 40 28 Remoto/presencial CLAS = M:1000 a 1120; J:1000 a 1120;

22362 1 IEE3254 [Tecnologias de Generacidn Eléctrica Dixon Juan 55 52 Remoto CLAS = 1:1000 a 1120; W:1000 a 1120;

11083 1 IEE3393 |Economia de la Energia y del Medio Ambiente |Mufioz Cristian 40 34 Remoto CLAS =J:1000 a 1250;

15338 1 IEE3514 |Comunicaciones Digitales Oberli Christian 16 2 Remoto CLAS = M:1000 a 1120; J:1000 a 1120;

26154 1 IEE3584 |Comunicaciones Inaldmbricas Oberli Christian 15 9 Remoto CLAS = M:0830 a 0950; J:0830 a 0950

26155 1 IEE3610 [Sistemas Dindmicos Nufiez Felipe 30 13 Remoto/presencial CLAS = L:1000 a 1120; W:1000 a 1120;

24003 1 IEE3664 | Control Inteligente Cipriano Aldo 30 25 Remoto CLAS = M:1530 a 1820;

26156 1 IEE3702 [Procesamiento Avanzado de Sefales Cadiz Rodrigo 30 10 Remoto/presencial CLAS = M:1130 a 1250; J:1130 a 1250;

26157 1 IEE3732 [Procesamiento digital de sefiales P. de La Cuadra 18 17 Remoto/presencial CLAS = W:1530 a 1820;

26160 1 IEE3733 |Vision por Computador Mery Domingo 19 19 Remoto/presencial CLAS = 1:1130 a 1250; W: 11:30 a 12:50

20429 1 IEE3773 [Laboratorio de Resonancia Magnética Uribe Sergio 3 3 Remoto/presencial CLAS = W:1530 a 1820;

14125 1 IEE3784 |Procesamiento Avanzado de Imagenes Tejos Cristian 20 7 Remoto/presencial CLAS = 1:1000 a 1120; W:1000 a 1120;

22488 1 IEE3794 [Reconstruccidn y Restauracion de Imagenes Prieto Claudia 15 10 Remoto/presencial CLAS = M:1000 a 1120; J:1000 a 1120;

26158 1 IEE3873 [Laboratorio de Instrumentacién Astrondmica |Vanzi Leonardo 8 6 Remoto/presencial LAB = M:1400 a 1820;

26159 1 IEE3884 | Optica Adaptativa Béchet Clementine 10 7 Remoto/presencial CLAS = L:1000 a 1120; W:1000 a 1120;

24058 1 IFI2122 | Taller de Ingenieria Fisica (Capstone) Gence Loik Patrick 15 8 Remoto/presencial CLAS =J:1000 a 1250; AYU = M:1130 a 1250;

12002 1 IRB2001 |Fundamentos de Robética MT - GT - AS - DC 30 27 Presencial CLAS = M:1400 a 1650; LAB = V:1530 a 1650;

20432 1 IRB2002 |Disefio de Sistemas Robéticos (Capstone) Pincheira Claudia - Calabi 30 19 Presencial LAB = W:1530 a 1820;




